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Sadržaj kolegija Nanotehnologija. Razvoj. Trendovi. Uvod u nanomjeriteljstvo. Područje 
primjene nanomjeriteljstva. Funkcija, način dobivanja, stanje, fizička i 
mehanička svojstva površine. Mikro i makro geometrija površine. 
Topografija površine. 2D i 3D sustavi ispitivanja. 3D parametri 
hrapavosti (amplitudni, prostorni, hibridni, površinski, volumni, 
funkcionalni). Primjena interferometrije u mjerenju duljine. 
Interferometrijska mikroskopija, tehnika faznog pomaka i pripadni 
mjerni algoritam. Vrsta lasera. Računalom upravljana stabilizacija 
lasera. Vrste polarizacije. Promjena i određivanje polarizacije 
primjenom polarizatora. Elipsometrija.  
Načini pozicioniranja komponenti nanomjeriteljskih sustava. Precizna 
translacija i rotacija pomoću piezoelektričnih i drugih vrsta senzora. 
Optoelektronički primopredajnici u nanomjeriteljstvu. Svojstva i 
primjeri povezivanja računala i komponenti nanomjeriteljskog mjernog 
sustava. Osnovne značajke, upotrebe i tipovi video sustava. 
Interpretacija interferograma. Trendovi razvija nanomjeriteljstva.   

Opće i specifične 
kompetencije koje 
daje kolegij 

Prikaz trendova na području nanomjeriteljstva, te praktična primjena 
određenih mjernih postupaka u nano-području. 

Oblici provođenja 
nastave 

Predavanje i laboratorijske vježbe. 
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Dopunska 
literatura 

Aktualni i značajniji radovi objavljeni u časopisima i simpozijima iz 
područja nanomjeriteljstva. 

Način polaganja 
ispita 

Seminarski rad i usmeni ispit.  
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